
 
レーザー学会東京支部 第７回 先進レーザー応用技術セミナー 
「紫外・可視レーザーとその応用の最先端」開催のご案内 

 
主  催： （社）レーザー学会東京支部 
 
開催日時： ２００５年１１月２５日（金）１０：００－１７：００ 
 
会  場： 慶應義塾大学三田校舎 北新館ホール (http://www.keio.ac.jp/access.html) 
 
対  象： 中堅技術者や新任開発リーダー（学生、初心者の方も歓迎致します） 
 

プログラム： 

10:00-10:10 レーザー学会東京支部長挨拶 
小原 實（慶應義塾大学） 

 

10:10-10:30 第１講 総論 
鷲尾 邦彦（パラダイムレーザーリサーチ） 

 

10:30-11:30 第２講 紫外および可視レーザー光源 
山崎 達三（コヒレント・ジャパン） 

 

12:45-13:45 第３講 照明への新しい応用 
濱 敦智（日亜化学工業） 

 

13:45-14:45 第４講 フォトマスク検査装置へのＤＵＶレーザー光の応用 
村上 進午（アドバンスト・マスク・インスペクション・テクノロジー） 

 

15:00-16:00 第５講 生物用光学顕微鏡とレーザー 
    ――― 生物分子イメージングの立場から ――― 

市原 昭（生物計測研究所） 
 

16:00-17:00 第６講 小型固体可視光源の開発とその印刷・イメージング等への応用 
足立 貴志（富士写真フィルム） 

 

（※各タイトル名は変更の場合があります） 
 
参 加 費：テキスト代込み（別途テキストを２０００円で販売いたします） 

  一般会員５０００円，一般非会員９０００円 

  学生会員２０００円，学生非会員４０００円 
 
参加申込： 当日会場で受付をします（受付時間短縮のため、事前申し込みをお勧めします） 
 
交通のご案内 

 

  

 

 

 
JR山手線、京浜東北線 田町駅(徒歩約8分) 

都営地下鉄浅草線、都営地下鉄三田線 三田駅(徒歩約7分)

都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅(徒歩約8分) 
 

 

 会場（北新館ホール）
事前申し込み・お問い合わせ先 
 伊澤 淳（ＩＨＩ） 
  TEL: 045-759-2818 

  FAX: 045-759-2208 

 
 
 E-mail: jun_izawa@ihi.co.jp 

※事前申し込みは、EメールまたはFAXにて御所属、

御氏名、会員(賛助会員､当日入会予定含む)／非会員、

御連絡先(メールアドレスなど)を担当まで 

ご連絡ください。 
周辺案内


